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CERTIFICADO 

Concedemos a  RICHARD LUDWIG FREITAS GOSSLER este certificado de  Frequência no Curso 

Autocad 2D Fundamenta l  

Nível:  Extensão Universitária 

Âmbito: Local 

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 
 Unidade Acadêmica de Graduação 
 Coordenação dos Cursos de Extensão 

Realização:  16 a 20 de julho de 2018 Duração: 20 horas São Leopoldo, 24 de agosto de 2018. 

  
Gustavo Severo de Borba 

Diretor da Unidade Acadêmica de Graduação 



 

A autenticidade desse certificado pode ser conferida através do endereço eletrônico abaixo ou ainda através do código de barras acima:  
http://www.unisinos.br/certificados/22CCBF5901E9642CF1A9DB182379A092AD0785C0 

 

PROGRAMA

 Interface gráfica com usuário.  

 Apresentação dos menus. 

 Conceitos básicos para criação e edição de objetos. 

 Edição de objetos. 

 Visualização e dimensionamento. 

 Modificando e criando propriedades dos objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Coordenador e Ministrante: Marco Antônio Steigleder. 
 

Frequência mínima exigida: 75%. 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 
UNIDADE DE APOIO DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Registro n.º 18, folha 77 do livro EX032. 

 São Leopoldo, 24 de agosto de 2018. 

 

Gerência de Registros Acadêmicos 
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